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Motivacion

Conversién paramétrica espontdnea descendente (SPDC)

M2Y PZT BBO

Baja eficiencia 10719 %



Potencia en la cavidad
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Potencia en la cavidad
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Reflectividad de los espejos
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Modo Gaussiano y matriz de transferencia

Un rayo Gaussiano estd caracterizado por un parametro complejo,
q:
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Es transformado cada vez que pasa por un sistema éptico:
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Depende de los términos de la matriz M de transformacién:
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Condiciones de estabilidad
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Condiciones de estabilidad
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Estabilidad de la cavidad
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Dimensiones de la cavidad

214pm 26cm 214pm
196pum

o
294/”” 1lcm 294},6777,

M3

M2 Y PZT M1

11/17



Rayo Gaussiano optimo
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Potencia dentro de la cavidad
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Efecto del piezoeléctrico

Desplazamiento del piezoeléctrico
en funcion del voltaje aplicado

X2/ ndf 31.8/10
p0 46.3+16.53
p1 654.4 + 18.09 .
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Efecto del piezoeléctrico

Sam's Scanning Fabry-Perot Interferometer Display of
Melles Griot 05-LHR-911 HeNe Laser - |nitial Attempt




Conclusiones

o Las reflectividades de los espejos no son
las dptimas dado que no se
esta trabajando en el angulo adecuado.

o El mode-matching no es el éptimo.

o Una alternativa es construir una cavidad
tipo Fabry-Perot
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